AHHOTauMA K padoyeil mporpaMmme NPOM3BOJACTBEHHOH NPAKTUKH
npogeccuonaabHoro moayJs IIM.01 «Coéopka, nporpaMmMHupoBaHHe U IIyCKO-
HAJIAJIKa MEeXaTPOHHBIX CHCTEM»

Oobs1acTh NPUMEHEHUSA NPOTPAMMBI

PabGouas mnporpamma NpPOU3BOJCTBEHHOM NPAKTHUKU SBISETCS YacCThIO
MPOrpaMMbl IOJITOTOBKH CIELIMAIMCTOB CPEHEro 3BeHa B cooTBeTcTBUU ¢ PI'OC
CIIO mno cneunanbHocty 15.02.10 «MexarpoHnuka u poOOTOTEXHUKA (110
OTpacisim)».

e u TpedoOBaHMs K pe3yJibTATAM MPOXO0KICHUS Y4eOHON NPAKTUKHU

[IpousBoacTBEeHHAs MpaKkTUKa HampaBlieHa Ha yriayOJeHUue NepBOHAYAIBLHOTO
NPAKTUYECKOTO OMNBbITa M pEealn3yeTcsl B paMKax Mpo(ecCHOHATbHOTO MOIYJIs
[IM.01 «C6opka, mporpaMMHUpOBaHUE U MyCKO-HAJIAAKa MEXaTPOHHBIX CUCTEM)
JUISL TIOCJIEAYIOIIEr0 OCBOCHHMS MMHU OOHIMX M NpodheCCHOHANbHBIX KOMIIETEHUIUN
10 N30paHHOM CHENUAIbHOCTH.

B xone ocBoeHMs porpaMMbl CTYJEHT J0JDKEH:

HMeTh MPAKTUYEeCKHIl ONbIT:
coOUpaTh MEXaHUUYECKHE Y3JIbI MEXaTPOHHBIX YCTPOMCTB U CUCTEM;

coOupaTh JJICKTPOMEXAaHUUYECKHE U CHJIOBBIC OJJICKTPOHHBIC Y3JIbI MEXaTPOHHBIX
YCTPOICTB U CUCTEM;

CO6I/IpaTB QICKTPOTrUAPABINYUCCKHUC M JJICKTPOIITHCBMATHUYCCKHUC VY3JIbI W arperarbl
MCXAaTPOHHBIX YCTpOﬁCTB N CUCTCM,

COCTABJITH JOKYMCHTAIUIO [JIA IIPOBCIACHUA pa60T I10 C60pKC 060py,I[OBaHI/I}I
MCXAaTPOHHBIX CUCTCM,

coOUpaTh AEKTPOHHBIE U KOMITBIOTEPHBIE MOAYIIH M Y3JIbl MEXaTPOHHBIX YCTPOMCTB U
CUCTEM;

CHUMATb N YCTAHABJIMBATb JATUYUKHN MCXATPOHHBIX YCTpOﬁCTB H CUCTEM,

IIPOBOJIUTH HAJIAJIKy U PETYIUPOBKY MEXaHUUYECKHUX Y3JIOB U arperaroB MeXaTPOHHBIX
YCTPOWCTB U CHCTEM;

MPOBOJNTh HAIAJAKY M PETyJIUPOBKY ITHEBMOMEXAaHMYECKHX Y3JIOB W arperatron
MEXaTPOHHBIX YCTPOWCTB U CUCTEM;

MPOBOJWTh HaNaAKy W PETrYJUPOBKY THAPOMEXAaHUUYECKHUX Y3JI0B W arperaTtoB
MEXaTPOHHBIX YCTPOUCTB U CUCTEM;

MPOBOJWTh HANAJKy W PETYJIUPOBKY JJIEKTPOMEXAaHWUYECKUX Y3J0B M arperaTon
MEXaTPOHHBIX YCTPOUCTB U CUCTEM;

MPOBOJIUTHh HAIAJAKY M PETYIUPOBKY AJIEKTPOHHBIX MOJYJIEH MEXaTPOHHBIX YCTPOWCTB
U CUCTEM;

HacTpauBaTh W PETYJIUPOBATH MEXAaHU3Mbl MEXAaTPOHHBIX YCTPOHCTB W CHUCTEM B
COOTBETCTBUM C TEXHUUYECKUMHU TPECOOBAHUSIMU;

HaCTpauBaTb JJIICKTPUYCCKHUC, THAPABINYCCKUC KW ITHCBMATHUYCCKUC IIPHUBOABI
MCXAaTPOHHBIX YCTpOﬁCTB N CUCTCM Ha CIICHHUAIU3UPOBAHHBIX CTCHOAAX,



HaCTpauMBaTh KOMIUIEKCHI CJIESIINX MPUBOJIOB B COCTABE MEXAaTPOHHBIX YCTPOMCTB U
CHCTEM;

HaCTPauBaTh JJIEKTPOHHBIE YCTPOMCTBA MEXaTPOHHBIX YCTPOMCTB U CUCTEM;

KOHQUTypUpoBaTh M HACcTpauBaTh NPOTPaMMHOE OOCCIIEUYEHHE MEXAaTPOHHBIX
YCTPOUCTB U CHUCTEM,;

BECTU MPOTOKOJ KOH(PUTYPUPOBAHMS M HACTPOMKUM MPOTrPpaMMHOr0 oOecreyeHus
MEXaTPOHHBIX YCTPOUCTB U CUCTEM;

KOHQUTrypupoBaThb W HacTpauBaTh NPOTrpaMMHOE OOECIeYeHHEe MEXaTPOHHBIX
YCTPOWCTB U CUCTEM;

BECTU NPOTOKOJ KOHPUTYPUPOBAHMUS M HACTPOMKHM MPOTrPpaMMHOr0O OOecreyeHus
MEXATPOHHBIX YCTPOWUCTB U CUCTEM,;

IpOrpaMMHUPOBATh MEXAaTPOHHBIE CHUCTEMBI C YYETOM CHEHU(PUKA TEXHOJIOTMYECKUX
IIPOLIECCOB;

KOH(QUTYpUpOBaTh M HACTpauWBaTh MPOTPAMMHOE OO€cleueHue KIMEHT-CEPBEPHBIX
cucTeM cbopa M aHaJIM3a TaHHbBIX (TPOMBIIIJICHHOTO HHTEpHETA Belleh);
IPOrpaMMHUPOBATh MEXATPOHHBIE CHUCTEMBI C YYETOM CHEHU(PUKA TEXHOJIOTHUYECKUX
IIPOLIECCOB;

KOH(UTypUpOBaTh M HACTpauBaTh NapaMmeTpbl WH(GOPMAIIMOHHOW BBIYMCIUTEIBHON
CETH MEXaTPOHHOU CHCTEMBI;

IPOrpaMMHUPOBATh MEXATPOHHBIE CUCTEMBI C YUYETOM CHELU(PUKH TEXHOJIOTHYECKUX
IIPOLIECCOB;

KOMIUIEKCHO HAacTpamBaThb MEXaTPOHHBIE YCTPOWCTBA M CUCTEMBI C MCIIOJIB30BAHUEM
IpOrpaMMHOr0 OOecHeueHus KOHTPOJUIepoB U ympapistoumx OBM, ux yctpoiicTs
YIIPaBJICHUS;

OCYIICCTBJIATH ITYCKO-HAJIAAOYHBIC pa6OTBI N UCIIBITAHUS MCXATPOHHBIX CUCTCM.

YMeETh:
UCIIOJb30BaTh  JJIEKTPOMEXAHUYECKHE, THUJPABIMYECKME U ITHEBMAaTHYECKUE
WHCTPYMEHTHI JIJ1s1 COOPKH Y3JI0B MEXaTPOHHBIX YCTPOUCTB U CHCTEM;

YUTATb CXEMBbI, YCPTCIKH, TCXHOJIOI'HICCKYIO JOKYMCHTAIIHNIO,

MO/IJIEP)KUBATh COCTOSIHUE paboyero Mecrta Mpu MPOBEACHHH COOPOYHBIX PabOT u
paboT ¢ 3IEKTPOHHO-BBIYUCIUTEIFHBIMU MAlTHHAMU B COOTBETCTBUU C TPEOOBAHUSIMU
ANEKTPOOE30MaCHOCTH, OXPaHbl TPY/a, MPOMBIIIIEHHOM, SKOJOTUYECKON U MOKAPHOU
0e301acHOCTH;

UCIIOJIb30BaTh TEKCTOBBIE PENAKTOPHI (MPOLIECCOPBI) ISl COCTABJICHUS M YTEHUS
JOKYMEHTAIINH;

MPUMEHSTh TEXHOJIOTUM OEpeXJIMBOTO MPOU3BOJICTBA NPU OpraHu3allud U
BBITIOJIHEHUHU Pa0OT MO COOPKE MEXATPOHHBIX CUCTEM;

TOTOBUTH UHCTPYMEHT U 000pYy/I0BaHHUE K COOPKE;

OCYILIECTBIISITH TPOBEPKY JIEMEHTHOMN 0a3bl MEXaTPOHHBIX CUCTEM;

OCYIICCTBJIIATDH MOHTAaXXHBIC pa6OTBI IrnapaBJIMYCCKUX, ITHECBMATHU4YCCKHX,
QJICKTPUICCKUX CUCTCM U CUCTCM YIIPABJICHUS,



KOHTPOJUPOBATH KAYECTBO MPOBEACHUS COOPOYHBIX PAOOT MEXATPOHHBIX CUCTEM;

HCIIOIb30BaTh KOHTPOJIbHO-U3MEPUTENIbHBIE NPUOOPHl M CHEIUANbHBIE CTEHIABI IS
HaJaJKu U PETYJIUPOBKU Y3JIOB, arperaToB W AJEKTPOHHBIX MOIYJIEH MeXaTpOHHBIX
CHCTEM;

WCIIOJB30BaTh METOJBl HAIANKUA U PETYIUMPOBKH MEXAaHWYECKUX Y3JI0B M arperaroB
MEXaTPOHHBIX YCTPOUCTB U CUCTEM;

KCMOJIb30BATh METO/IbI HAMAJKHU U PETYIMPOBKH AJIEKTPOHHBIX MOAYJIEH MEXaTPOHHBIX
YCTPOUCTB U CUCTEM;

HaCcTpanBaTh MU PETYIUPOBATH MCXAHHU3MbI MCXATPOHHBIX YCTpOﬁCTB U CHUCTCM B
COOTBE€TCTBHHU C TCXHUYCCKUMU Tpe6OBaHI/I$IMI/I;

HAaCTpauBaTh JJICKTPUYCCKHUC, THUAPABINYCCKUC W IMHCBMATUYCCKUC TIPUBOIBI
MCXAaTPOHHBIX YCTpOﬁCTB N CUCTCM Ha CIICHUAJIM3NPOBAHHBIX CTCHIAX,

HAaCTpanBaTh KOMIUIEKCHI CIEASIIMX MPUBOJOB B COCTABE MEXATPOHHBIX YCTPOMCTB U
CHUCTEM;

HAaCTpanuBaATh JICKTPOHHLIC yCTPOﬁCTBa MCXAaTPOHHBIX yCTpOﬁCTB N CUCTECM,

onpenenaTh Habop KOHOUTYPUPYEMBIX IapaMeTpOB MPOTPAMMHOTO oOOecTieUeHUs
MEXaTPOHHBIX YCTPOWUCTB M CHCTEM B 3aBUCHMOCTU OT TpeOOBaHHMM K MX COCTaBy U
napaMmeTpam SKCITyaTalluu;

UCIIOJIb30BaTh MPOrpPaMMHBIE MHCTPYMEHTHI JJIi KOH(PUTYPUPOBAHMS M HACTPOUKHU
IPOrPaMMHOT0 00ECTICYEHHSI MEXaTPOHHBIX YCTPOMCTB U CUCTEM;

UUTaTb MPUHIOHUIINAJIBHBIC CTPYKTYPHBIC CXCMBI, CXCMbI ABTOMATHU3dlIUH, CXCMBbI
COGIII/IHGHI/Iﬁ )41 HO,Z[KJII-OLICHI/II\/JI; MpOBOAUTL OTIIAAKY IIpOrpaMmMm  VIIpaBJICHUA
MCXAaTPOHHBIMHU CHCTCMAMHU H BU3YyAJIU3alIUN IIPOLHCCCOB VIIPABIICHUA U pa6OTI>I
MCXAaTPOHHBIX CUCTCM,

HacTpauBath W KoHurypupoath I[IJIK B cOOTBETCTBMM C NPUHIHIHATLHBIMHU
CXeMaMU MOJKIII0YEHUS;

pa3pabaTbiBaTh aJTOPUTMBI YIIPABICHUSI MEXaTPOHHBIMHU CUCTEMAaMH;

nporpammupoBath I1JIK ¢ menpro anamuza m 00paboTKu ITUGPOBBIX M aHAJIOTOBBIX
CUTHAJIOB W YNIPABJICHUS UCIIOJIHUTEILHBIMU MEXaHU3MaMU MEXaTPOHHBIX CUCTEM;

BU3YaJU3UPOBATH MIPOIIECC YIPABICHUS U pabOTy MEXaTPOHHBIX CUCTEM;

MPUMEHSTh CHEIUATN3UPOBAHHOE TMPOTpaMMHOE oOecleueHne Tpu pa3padoTKe
YOPaBISOIMINX MporpaMM M BU3yallM3alldd MPOLECCOB YINPaBICHUS U PadOThI
MEXaTPOHHBIX CUCTEM;

HACTpaWBaTh MAapaMeTPhl W KOH(MUTYpPAIHIO TPOTPAMMHOTO OOECTIeUeHUs KIMEHT-
CEPBEPHBIX cHCTeM cOOpa M aHaM3a JIJAHHBIX (TIPOMBIIIIJIEHHOTO HHTEPHETA BEIICH);

HCITOJIb30BaTh MIPOMBIIIJICHHBIE TPOTOKOJIBI s 00beauaenus [1JIK B ceTs;
HacTpanuBaTh apaMeTPhl ¥ KOHGHUTYpaIio HHHOPMAITMOHHON BEIYUCIUTEILHON CETH;
KCIIOJIb30BaTh MPOMBILIJIEHHBIE TPOTOKOJIBI Jj1s1 00benuneHus [1JIK B ceTb;

MPOU3BOAUTh KOMIUIEKCHYKO HACTPOMKY MEXaTPOHHBIX YCTPOMCTB M CHCTEM,
UCIIOJb3Yys NporpaMMHOE OOecleueHre KOHTPOJUIEpOB M ynpasisiomux OBM, ux
CHCTEM YIPaBIICHUS;



MMPOU3BOANTD ITYCKO-HaJIaJOYHBIC pa6OTBI MCXAaTPOHHBIX CUCTCM;

BBIIIOJIHATD pa6OTBI 110 UCIIBITAHWIO MCXAaTPOHHBIX CUCTEM ITIOCJIC HAJIAAKW U MOHTAXa.

PE3YJIBTATBI OCBOEHUA TIPOI'PAMMBI ITPAKTUKHA

PesynpraTroM OCBOGHHSI TMPOTpaMMbl TPAKTHKU SBISIETCS  OBJIAJCHUEC
oOydarommMMucs  BHJIOM  mpodeccuoHanbHOM  gestenbHocTH:  COOpKa,
IpOrpaMMHUpPOBAaHWE M TYCKO-HAJagKa MEXaTPOHHBIX CHUCTEM, B TOM 4YHUCIE
npodeccuonanbHbiMU (1K) 1 06mumu (OK) koMneTeHIusIMu:

Kon HaunMmeHnoBaHue pe3yjbTaTa 00y4eHust

[IK 1.1 | BoimonaHsATh COOPKY pa3auYHBIX Y3JI0B MEXaTPOHHBIX YCTPOWCTB U
CUCTEM

I[IK 1.2 | BoIOJHATH CHATHE U YCTAHOBKY JaTUUKOB MEXATPOHHBIX YCTPOMCTB U
CUCTEM

I1K1.3 [Ipon3BoauTh HaNaAKy U PETYIUPOBKY PA3IMYHBIX y3J0B U arperaTton
MEXaTPOHHBIX YCTPOUCTB U CUCTEM

[1K1.4 [IpoBOIUTE HACTPOWKY KOMILJIEKCOB CIEASALIMX IPUBOJOB B COCTAaBE
MEXaTPOHHBIX YCTPOUCTB U CUCTEM

I1K1.5 BbINOJNHATE YCTAHOBKY MPOrPaMMHOTO OOECHEeUeHUs AJIEKTPOHHBIX U
KOMITbIOTEPHBIX MOJIYJIEN U y3J10B MEXaTPOHHBIX YCTPOWCTB U CUCTEM

I1K1.6 [IpoBoauTs KOHPUTYpUpPOBAHHE U  HACTPOMKY MPOTPaMMHOTO
oOecrieyeHus MeXaTPOHHBIX YCTPONCTB U CUCTEM

IIK1.7 [IpoBoaNT, KOHPUTYpPUPOBAHHE U  HACTPOHKY MPOrPAMMHOIO
oOecrieueHus KIMEHT-CEPBEPHBIX CHUCTEM cOOpa M aHajau3a JaHHBIX
(IPOMBIIIJIECHHOT'O MHTEPHETA BEIIEH )

I1K1.8 [IpoBoauTh  KOHMUTYpUpOBaHWE H  HACTPOHKY  IlapaMeTpoB
WH()OPMAIIMOHHON BBIYUCIUTEIBHON CETH MEXaTPOHHON CUCTEMBI

I1K1.9 [IpoBOAUTh KOMIUIEKCHYKO HACTPOMKY MEXATPOHHBIX YCTPOWCTB H
CUCTEM C UCIOJIb30BAaHUEM MTPOTrPAMMHOT0 00ecTieueHns KOHTPOJIJIEPOB
u ynpasisitoliux 9BM, uX yCTpOWCTB ynpaBieHus

OKO01 Brei6upats CrocoObl  pemieHuss  3aga4  npodecCHuOHATBHOU
JNEATENbHOCTH, NPUMEHHUTEIBHO K PA3JIMYHBIM KOHTEKCTAM.




	собирать механические узлы мехатронных устройств и систем;
	собирать электромеханические и силовые электронные узлы мехатронных устройств и систем;
	собирать электрогидравлические и электропневматические узлы и агрегаты мехатронных устройств и систем;
	составлять документацию для проведения работ по сборке оборудования мехатронных систем;
	собирать электронные и компьютерные модули и узлы мехатронных устройств и систем;
	снимать и устанавливать датчики мехатронных устройств и систем;
	проводить наладку и регулировку механических узлов и агрегатов мехатронных устройств и систем;
	проводить наладку и регулировку пневмомеханических узлов и агрегатов мехатронных устройств и систем;
	проводить наладку и регулировку гидромеханических узлов и агрегатов мехатронных устройств и систем;
	проводить наладку и регулировку электромеханических узлов и агрегатов мехатронных устройств и систем;
	проводить наладку и регулировку электронных модулей мехатронных устройств и систем;
	настраивать и регулировать механизмы мехатронных устройств и систем в соответствии с техническими требованиями;
	настраивать электрические, гидравлические и пневматические приводы мехатронных устройств и систем на специализированных стендах;
	настраивать комплексы следящих приводов в составе мехатронных устройств и систем;
	настраивать электронные устройства мехатронных устройств и систем;
	конфигурировать и настраивать программное обеспечение мехатронных устройств и систем;
	вести протокол конфигурирования и настройки программного обеспечения мехатронных устройств и систем;
	конфигурировать и настраивать программное обеспечение мехатронных устройств и систем; (1)
	вести протокол конфигурирования и настройки программного обеспечения мехатронных устройств и систем; (1)
	программировать мехатронные системы с учетом специфики технологических процессов;
	конфигурировать и настраивать программное обеспечение клиент-серверных систем сбора и анализа данных (промышленного интернета вещей);
	программировать мехатронные системы с учетом специфики технологических процессов; (1)
	конфигурировать и настраивать параметры информационной вычислительной сети мехатронной системы;
	программировать мехатронные системы с учетом специфики технологических процессов; (2)
	комплексно настраивать мехатронные устройства и системы с использованием программного обеспечения контроллеров и управляющих ЭВМ, их устройств управления;
	осуществлять пуско-наладочные работы и испытания мехатронных систем.
	использовать электромеханические, гидравлические и пневматические инструменты для сборки узлов мехатронных устройств и систем;
	читать схемы, чертежи, технологическую документацию;
	поддерживать состояние рабочего места при проведении сборочных работ и работ с электронно-вычислительными машинами в соответствии с требованиями электробезопасности, охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности;
	использовать текстовые редакторы (процессоры) для составления и чтения документации;
	применять технологии бережливого производства при организации и выполнении работ по сборке мехатронных систем;
	готовить инструмент и оборудование к сборке;
	осуществлять проверку элементной базы мехатронных систем;
	осуществлять монтажные работы гидравлических, пневматических, электрических систем и систем управления;
	контролировать качество проведения сборочных работ мехатронных систем;
	использовать контрольно-измерительные приборы и специальные стенды для наладки и регулировки узлов, агрегатов и электронных модулей мехатронных систем;
	использовать методы наладки и регулировки механических узлов и агрегатов мехатронных устройств и систем;
	использовать методы наладки и регулировки электронных модулей мехатронных устройств и систем;
	настраивать и регулировать механизмы мехатронных устройств и систем в соответствии с техническими требованиями; (1)
	настраивать электрические, гидравлические и пневматические приводы мехатронных устройств и систем на специализированных стендах; (1)
	настраивать комплексы следящих приводов в составе мехатронных устройств и систем; (1)
	настраивать электронные устройства мехатронных устройств и систем; (1)
	определять набор конфигурируемых параметров программного обеспечения мехатронных устройств и систем в зависимости от требований к их составу и параметрам эксплуатации;
	использовать программные инструменты для конфигурирования и настройки программного обеспечения мехатронных устройств и систем;
	читать принципиальные структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений; проводить отладку программ управления мехатронными системами и визуализации процессов управления и работы мехатронных систем;
	настраивать и конфигурировать ПЛК в соответствии с принципиальными схемами подключения;
	разрабатывать алгоритмы управления мехатронными системами;
	программировать ПЛК с целью анализа и обработки цифровых и аналоговых сигналов и управления исполнительными механизмами мехатронных систем;
	визуализировать процесс управления и работу мехатронных систем;
	применять специализированное программное обеспечение при разработке управляющих программ и визуализации процессов управления и работы мехатронных систем;
	настраивать параметры и конфигурацию программного обеспечения клиент-серверных систем сбора и анализа данных (промышленного интернета вещей);
	использовать промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть;
	настраивать параметры и конфигурацию информационной вычислительной сети;
	использовать промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть; (1)
	производить комплексную настройку мехатронных устройств и систем, используя программное обеспечение контроллеров и управляющих ЭВМ, их систем управления;
	производить пуско-наладочные работы мехатронных систем;
	выполнять работы по испытанию мехатронных систем после наладки и монтажа.

